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ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA/SELEÇÃO 

Candidato: _______________________________________________________________________ 

Vaga pretendida: __________________________________________________________________ 

Critérios de seleção 
Pontuação 

obtida 

1.  Entrevista (atribuir pontuação de 0 a 10 a cada item) 

a) Desenvoltura (habilidade de falar em público, postura ética)  

b) Domínio de conteúdo  

c) Interesse/Disponibilidade  

2.   Análise curricular 

a)   Ficha Individual do Aluno (emitida pelo NAPP) referente ao ano letivo de 2019 
Infração grave ou gravíssima: desclassificado 

Para infrações leves/médias: 

Nenhuma anotação – 10 pontos                  7 a 9 anotações – 7 pontos 

Até 3 anotações – 9 pontos                         10 a 12 anotações – 6 pontos                                       

4 a 6 anotações – 8 pontos                        Mais de 13 anotações – 5 pontos 

 

b)   Rendimento no componente curricular de que trata a vaga pretendida (média 

anual observada no Boletim emitido pelo Registro Escolar) 
 

c)   Rendimento nos componentes curriculares da área em que se enquadra a vaga 

pretendida (média anual observada no Boletim emitido pelo Registro Escolar nas disciplinas que 

compõem a área de conhecimento pretendida pelo candidato) 

 

d) Participação em organização de eventos acadêmicos, esportivos e/ou 
culturais (1 ponto por certificado) 

 

Média Final  

 

 

 

 

 

________________________________                            ________________________________ 

           Assinatura do avaliador 1                                                   Assinatura do avaliador 2 

 

 

Tangará da Serra - MT, _____ de _______________ de 2020. 


